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滑枕与含有该滑枕的滑枕机构

(57)摘要

一种滑枕，所述滑枕开设有第一腔体，所述

第一腔体内填充有阻尼颗粒。上述滑枕通过在第

一腔体填充有阻尼颗粒，在滑枕振动时，阻尼颗

粒与滑枕的内壁之间以及阻尼颗粒之间相互碰

撞与摩擦，能够有效吸收滑枕的振动能量，减少

滑枕的振幅，从而提高铣床的加工精度。此外，还

提供一种含有该滑枕的滑枕机构。
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1.一种滑枕，其特征在于，所述滑枕开设有第一腔体，所述第一腔体内填充有阻尼颗

粒；所述第一腔体的数量为至少两个；至少一个所述第一腔体的延伸方向和所述滑枕的长

度方向平行；所述滑枕还设有贯穿至少两个所述第一腔体的容置管，所述容置管内填充有

阻尼颗粒，所述容置管的延伸方向和所述滑枕的长度方向平行，所述容置管与所述第一腔

体的底面呈间隔设置。

2.如权利要求1所述的滑枕，其特征在于，所述第一腔体的横截面的形状为圆形或方

形。

3.如权利要求1所述的滑枕，其特征在于，所述第一腔体内阻尼颗粒的填充率为20％～

99％。

4.如权利要求1所述的滑枕，其特征在于，所述阻尼颗粒为金属颗粒、重晶石颗粒、包胶

颗粒和玻璃颗粒中的一种或多种。

5.如权利要求1所述的滑枕，其特征在于，所述阻尼颗粒的直径为1mm～12mm。

6.一种滑枕机构，其特征在于，包括滑枕座和如权利要求1～5中任意一项所述的滑枕，

所述滑枕座开设有凹槽，所述滑枕的外周和所述凹槽匹配，所述滑枕部分收容于所述凹槽

内，所述滑枕在所述滑枕座上可滑动；

所述滑枕座开设有第二腔体，所述第二腔体内填充有所述阻尼颗粒。

7.如权利要求6所述的滑枕机构，其特征在于，所述第二腔体内阻尼颗粒的填充率为

20％～99％。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 105364501 B

2



滑枕与含有该滑枕的滑枕机构

技术领域

[0001] 本发明涉及机床机械设备领域，尤其涉及一种滑枕与含有该滑枕的滑枕机构。

背景技术

[0002] 随着技术的进步，机械行业对零部件的精度要求越来越高。然而，铣床在工作过程

中不可避免的会产生振动，过量振动会降低加工精度，减少机器寿命，并产生大量噪音影响

操作人员的工作效率与健康。滑枕是加工机床的重要零部件，作为电机与刀盘的载体，滑枕

是主要的振动源。并且滑枕与加工零件接触，直接影响到后者的表面加工质量，影响零部件

的精度，因此对于滑枕振动的抑制极为重要。

[0003] 传统的解决滑枕振动的方法主要是增加铣床刚度，一方面改善导轨性能以减少滑

枕相对于动梁的晃动，另一方面对于滑枕的挠动变形进行主动补偿。但是由于滑枕重量有

限，并且需要在三维空间里自由移动，系统的整体刚度难以大幅提高，从而限制了铣床的加

工精度。

发明内容

[0004] 鉴于此，有必要提供了一种能够增加铣床的加工精度的滑枕与含有该滑枕的滑枕

机构。

[0005] 一种滑枕，所述滑枕开设有第一腔体，所述第一腔体内填充有阻尼颗粒。

[0006] 在其中一个实施例中，所述第一腔体的数量为至少两个。

[0007] 在其中一个实施例中，至少一个所述第一腔体的延伸方向和所述滑枕的长度方向

平行。

[0008] 在其中一个实施例中，所述滑枕还设有贯穿至少两个所述第一腔体的容置管，所

述容置管内填充有阻尼颗粒，所述容置管的延伸方向和所述滑枕的长度方向平行。

[0009] 在其中一个实施例中，所述第一腔体的横截面的形状为圆形或方形。

[0010] 在其中一个实施例中，所述第一腔体内阻尼颗粒的填充率为20％～99％。

[0011] 在其中一个实施例中，所述阻尼颗粒为金属颗粒、重晶石颗粒、包胶颗粒和玻璃颗

粒中的一种或多种。

[0012] 在其中一个实施例中，所述阻尼颗粒的直径为1mm～12mm。

[0013] 一种滑枕机构，包括滑枕座和上述滑枕，所述滑枕座开设有凹槽，所述滑枕的外周

和所述凹槽匹配，所述滑枕部分收容于所述凹槽内，所述滑枕在所述滑枕座上可滑动；

[0014] 所述滑枕座开设有第二腔体，所述第二腔体内填充有所述阻尼颗粒。

[0015] 在其中一个实施例中，所述第二腔体内阻尼颗粒的填充率为20％～99％。

[0016] 上述滑枕通过在第一腔体填充阻尼颗粒，在滑枕振动时，阻尼颗粒与滑枕的内壁

之间以及阻尼颗粒之间相互碰撞与摩擦，能够有效吸收滑枕的振动能量，减少滑枕的振幅，

从而提高铣床的加工精度。
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附图说明

[0017] 图1为一实施方式的滑枕机构的部分剖面结构示意图；

[0018] 图2为另一实施方式的滑枕机构的剖面结构示意图；

[0019] 图3为含有图2所示的滑枕机构的镗铣头的剖面结构示意图。

具体实施方式

[0020] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清晰，以下结合附图及实施例，对本发

明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用

于限定本发明。

[0021] 请参阅图1，一实施方式的滑枕机构10，包括滑枕100和滑枕座300。滑枕座300开设

有凹槽310，滑枕100的外周和凹槽310匹配，滑枕100部分收容于凹槽310内，滑枕100在滑枕

座300上可滑动。

[0022] 滑枕100开设有第一腔体，第一腔体内填充有阻尼颗粒。

[0023] 第一腔体的数量为至少两个。在本实施方式中，第一腔体有八个。其中四个第一腔

体分别设于滑枕100的四个角上。由于图1中滑枕100只画出来了一部分，因此图1中可以看

到第一腔体141和第二腔体142，另外两个第一腔体图未示。四个第一腔体的横截面的形状

均为圆形，且延伸方向和滑枕100的长度方向平行。第一腔体145、第一腔体146、第一腔体

147和第一腔体148的横截面的形状均为方形。第一腔体145、第一腔体146、第一腔体147和

第一腔体148呈直线排列，其排列方向平行于滑枕100的长度方向。可以理解，第一腔体的数

量不限于八个，可以实际振动情况，设置不同数量的第一腔体。当第一腔体的横截面的形状

为圆形时，第一腔体为直径为10cm的细长空腔。请参考图2，第一腔体的横截面的形状也可

以为其他不规则形状，如图2中的滑枕210上开设的第一腔体242和第一腔体244。第一腔体

242和第一腔体244内填充有阻尼颗粒。当然，第一腔体的直径可以根据实际情况进行适当

调整。第一腔体的长度也可以根据需要设置。第一腔体的延伸方向也可以和滑枕100的长度

方向之间具有其他大小的夹角，以消除滑枕100其他方向的振动。第一腔体的横截面的形状

和位置可以根据实际情况进行设置。

[0024] 请再次参考图1，滑枕100还设有贯穿第一腔体145、第一腔体146、第一腔体147和

第一腔体148的容置管149。容置管149内填充有阻尼颗粒，容置管149的延伸方向和滑枕100

的长度方向平行。通过设置贯穿第一腔体145、第一腔体146、第一腔体147和第一腔体148和

容置管149，并填充阻尼颗粒，能够更为有效的消除滑枕100不同方向的振动。

[0025] 第一腔体内阻尼颗粒的填充率为20％～99％。容置管149内填充的阻尼颗粒的填

充率为20％～99％。由此阻尼颗粒在第一腔体和容置管149具有一定的运动空间，在滑枕

100振动时，阻尼颗粒与滑枕100的内壁之间以及阻尼颗粒之间的相互碰撞与摩擦，能够吸

收滑枕100的振动能量，从而减少其振幅。阻尼颗粒的密度在1g/m3～20g/m3之间。具体的，当

第一腔体的位置离振动源的距离越近时，第一腔体内填充减振性能越好的颗粒，减震效果

越好。振幅越大时，填充减震性能越好的颗粒，减震效果也越好。

[0026] 阻尼颗粒可以为金属颗粒、重晶石颗粒、包胶颗粒和玻璃颗粒中的一种或多种。当

然阻尼颗粒还可以为其他材质的颗粒，只要能够相互碰撞与摩擦，能够吸收滑枕100的振动

能量即可。金属颗粒的材质可以为铁、铅、铝、镁或钨合金等。阻尼颗粒的直径为1mm～12mm。
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在本实施方式中，阻尼颗粒的直径为5mm。

[0027] 上述滑枕100通过在第一腔体和容置管149内填充有阻尼颗粒，在滑枕100振动时，

阻尼颗粒与滑枕100的内壁之间以及阻尼颗粒之间的相互碰撞与摩擦，能够有效吸收滑枕

100的振动能量，减少滑枕100的振幅，从而提高铣床的加工精度。

[0028] 滑枕座300开设有第二腔体，第二腔体内填充有阻尼颗粒。在图1所示的实施方式

中，第二腔体有五个。其中，第二腔体322和第二腔体324的延伸方向均和滑枕100的长度方

向平行。第二腔体322和第二腔体324均贯穿滑枕座300。第二腔体326、第二腔体328和第二

腔体329的延伸方向均和滑枕100的长度方向垂直。第二腔体326、第二腔体328和第二腔体

329均贯穿滑枕座300。第二腔体322、第二腔体324、第二腔体326、第二腔体328和第二腔体

329之间相互连通，往其中一个任何一个第二腔体填充阻尼颗粒，都可以进入其他四个第二

腔体内。在第二腔体填充完阻尼颗粒后，需要将第二腔体的入口封住，防止阻尼颗粒从第二

腔体掉落出来。可以理解，第二腔体的数量不限于五个，可以根据实际的振动情况，设置不

同数量的第二腔体。当然，第二腔体的延伸方向也可以和滑枕100的长度方向之间具有其他

大小的夹角，以消除滑枕100其他方向的振动。

[0029] 第二腔体的横截面的形状可以为圆形。当第二腔体的横截面的形状为圆形时，第

二腔体为直径为10cm的细长空腔。当然，第二腔体的直径可以根据实际情况进行适当调整。

第二腔体的长度也可以根据需要设置。可以理解，第二腔体的横截面的形状也可以为方形

或不规则形状。第二腔体的横截面的形状和位置可以根据实际情况进行设置。

[0030] 第二腔体内阻尼颗粒的填充率为20％～99％。阻尼颗粒可以为金属颗粒、重晶石

颗粒、包胶颗粒和玻璃颗粒中的一种或多种。当然阻尼颗粒还可以为其他材质的颗粒，只要

能够相互碰撞与摩擦，能够吸收滑枕的振动能量即可。金属颗粒的材质可以为铁、铅、铝、镁

或钨合金等。阻尼颗粒的直径为1mm～12mm。在本实施方式中，阻尼颗粒的直径为5mm。

[0031] 上述滑枕机构10，通过在滑枕100的第一腔体和容置管149内填充有阻尼颗粒，以

及在滑枕座300的第二腔体内填充有阻尼颗粒，在铣床工作时，阻尼颗粒与滑枕100的内壁

之间、阻尼颗粒与滑枕座300的内壁之间以及阻尼颗粒之间的相互碰撞与摩擦，能够有效吸

收机床的振动能量，从而减少滑枕100的振幅，提高铣床的加工精度。

[0032] 上述滑枕机构10通过灵活设置第一腔体的位置和有效控制填充的阻尼颗粒用量，

可以在不影响结构强度的前提下增加阻尼系数，改善性能。同时，由于在振动从源头开始即

得到有效控制，从而使传导至铣床框架及床身的振动大大减少，因此可以大幅减轻机器整

体重量，节约成本，节省资源。

[0033] 滑枕机构可应用于的镗铣头。请参考图3，为含有图2所示的滑枕机构20的镗铣头

40的剖面结构示意图。滑枕210在滑枕座230上可滑动。

[0034] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人

员，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为

本发明的保护范围。
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图1

图2
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图3
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